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Sposob profilowania impulsu laserowego
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Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
spos6b profilowania jmpulsu laserowego, zwlaszcza
laseréw molekularnych.

Stan techniki. Znane 4 dotychczas stosowane
sposoby profilowania impulséw polegaja ma tym,
ze impuls laserowy z wyjScia generatora podaje
sie do odpowiedniego modulatora w postaci mna
przyklad tréjkatnego pierscienja nie zawierajacego
oérodka aktywnego, ktéry zaleinie od doberu diu-
go$ci bokoéw pierscienia wazgledem czasu trwania
generowanego impulsu, profiluje impuls w postaé
schodkowsa o wykladniczym mnarastaniu czota, lub
przy innym doborze elementéw ukladu — profi-
luje w spos6b zblizony do krzywej lagarytmicznej.
Nastepnie tak wyprofilowany dimpuls wzmacnia
sie i przekazuje do wykorzystania.

Niedogodnoscig takiego sposobu jest ograniczony
zakres mozliwych wariantéw profilowanych im-
pulséw, jak roéwniez to, ze profilowanie odbywa
sie ma matym poziomie mocy, co powoduje, przy
dalszym wuzmacnjaniu, zmiane ksztaltu profilo-
wanego jmpulsu mna skutek wystepujacego zja-
wiska masycenia, w wyniku czego malo intensyw-
ny poczatek impulsu jest wzmacniany w wiek-
szym stopniu miz wierzcholek impulsu.

Istota wynalazku. Spos6b profilowania impulsu
laserowego, laser6w molekularnych pracujacych
na wielu liniach oscylacyjno-rotacyjnych, wg. wy-
nalazku, polega ma tym, Ze impuls laserowy mnaj-
pierw rozdziela sig, najkorzystniej za pomoca
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siatki dyfrakcyjnej, na szereg impulséw o roéznych
czgstotliwmosciach pokrywajacych sie z odpowied-
nimi linjami rofacyjnymi, a mnastepnie kazdy z
nich opbinia sie o ré6zng wartoéé i koryguje zalei-
nie od potrzeb, po czym sumuje si€ je na wyjsciu.
Natomiast op6Znienia dobiera: sie tak, aby cze§é
impulsu, po rozczepiemiu, .odpowiadajaca malej
amplitudzie, pokrywata si¢ czgstotliwodciowo z li-
niami rotacyjnymi o matym wzmecnieniu. Wy-
brane cze$ci profilowanego impulsu wytwarza . sie
na pojedynczych lub na wielu linjach oscylacyj-
no-rotacyjnych, odpowiadajgcych  okre§lonemu
wzmocnieniu wzmacniacza. Ksztaidt impulsu, po
opb6znieniu, koryguje sie na dowolnym pozimzmi‘e
mocy, za pomocg najkorzystniej linjowych absor-
bentéw, ktérych czestotliwosé rezonansowa pokry-
wa si§¢ z odpowiednimi liniamij oscylacyjno-rota-
cyjnymi wzmacniacza. Profilowany tym sposobem
impuls mozna latwo korygowaé¢ na dowolnym po-
Ziomie mocy przy pomocy rezonansowych absor-
bentéw pracujacych w rezimie liniowym i oddzia-
tywujacych z odpowiednimi linjami rotacyjnymi.

Objasnienie rysunkéw. Na rysunku fig. 1 poka-
zano schemat wurzadzenia, mnatomiast na rysunku .
fig. 2 przedstawiono przebieg intensywmnoéci w
czasie wystepujacy w punkcie 12 fig. 1, na rysun-
ku fig. 3 pokazano przebieg intensywnoSci w cza-
sie wystepujacy w punkcie 13 fiig. 1. Charaktery-
styke widmows za$§ wzmacniacza 11 z fig. 1 poka-
zano na rysunku fig. 4. )
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Przyklad wykonania wynalazku. Wynalazek zo-
stanie blizej wyjasniony ma przykltadzie jego sto-
sowania mna rtysunku fig. 1, na ktérym przyjeto
nastepujace oznaczenia: zwierciadia o zerowej
transmisji — 1, 3, 8 i 10, zwierciadla polprzepu-

szczalne — 5 i 9, siatki dyfrakcyjne — 4 i T oSro- _

dek aktywny lasera CO; — 2, modulator — 6,
wzmacniacz — 11, odpowiednie przebiegi w czasie,
przytoczone na rys. fig. 2 i fig. 3 wystepuja w
punkcie 12 § 13 ukladu, matomiast wzmacniacz 11
ma: charakterystyke widmowsg pokazang na ry-
sunku fig. 4.

Dzialanie ukladu. Spos6b wedlug wynalazku jest
,pobrazawany za pomoca . przykladowego ukladu
i polega na tym, ze najpierw wigzke optyczng
z wyjScia gemneratora 1 § 2 rzutuje sig, za pomoca
zwiereindla- 3 nal siatke dyfrakcyjng 4 i po Zmo-

i dullommu w mondrulaboa'ze 6, rzutuje sie dalej ma

druva siatke dyirakcyjlna 7, na ktérej rozczepia
sie poszczegblne linie oscylacyjno-rotacyjne i opdz-
nia, w ukladzie op6Zniajaco-sumujagcym 9, 10, o
ustalong wartoéé, po czym sumuje sig te linie
na wejSciu wzmacniacza 11 fig. 4 otrzymujac wy-
profilowany impuls, a nastepnie impuls ten ko-
ryguje sie i wzmaenia do zadanej amplitudy.
Wielko§é opbZnienia dobiera sie tak, aby czesé
impulsu, po rozczepieniu na siatce dyfrakcyjnej 7,
odpowiadajaca malej amplitudzie impulsu 13 fig. 2
pckrywala sie czestotliwo$ciowo z liniami rota-
cyjnymi na wykresie 11 fig. 4 o matym wzmoc-
nieniu. Ponadto wybrane czeéci profilowego impul-

su 12 fig. 3 wytwarza si€ na pojedynczych lub

wielu liniach oscylacyjno-rotacyjnych 11 fig. 4 od-
powiadajacych okreSlonemu wzmocnieniu wzmac-
niacza.

Przed lub po wzmocnieniu ksztalt impulsu ko-
ryguje sie, na dowolnym 'poziomie mocy, za po-
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moca najkorzystniej liniowych absorbemtow, kto-
rych czestotliwo$é rezonansowa pokrywa sie z od-
powiednimi liniami oscylacy jno-rotacyjnyma
wzmacniacza 11 z fig. 4.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b profilowania jmpulsu laserowego lase-
réw molekularnych pracujacych na wielu liniach
oscylacyjno-rotacyjnych, znamienny tym, ze im-
puls Taserowy mnajpierw rozdziela sie, najkorzyst-
niej za pomoca siatki dyfrakcyjnej (7), na szereg
impulséw o réznych czestotliwo$ciach pokrywa-
jacych sie z odpowiednimj linjami rotdacyjnymi,

" a nastepnie kazdy z mich op6Znia sig o rézng war-

to$¢ i koryguje zaleinie od potrzeb, po czym su-

_muje sie je na wejsciu wzmacniacza (11).

2. Spos6b profilowania impulsu laserowego we-
dlug zastrz. 1, znamienny tym, ze opdinienia do-
biera sie tak, aby cze§é impulsu po rozczepieniu,
odpowiadajagca malej amplitudzie, pokrywata sie
czestotliwodciowo z liniami rotacyjnymi o matym
wzmocnieniu. )

3. Spos6b profilowanja impulsu laserowego we-
dlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wybrame czeSci
profilowanego impulsu wytwarza sie na pojedyn-
czych lub na wielu liniach oscylacy jno-rotacyjnych
odpowiadajacych okreslonemu wzmocnieniu wzma-
cniacza. '

4. Spos6b profilowania impulsu laserowego we-
diug zastrz. 1, znamienny tym, ze ksztait jmpulsu
na dowolnym poziomie mocy, koryguje sie za po-
mocy majkorzystniej linijowych absorbentéw, kt6-
rych czestotliwo$é rezonansowa pokrywa sie z od-
powiednimi liniami oscylacyjno~rotacyjnym;i
wzmacniacza (11). e
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